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В активних космічних і лабораторних експериментах широко 

використовуються датчики параметрів плазми симетричного подвійного 
зонда Ленгмюра (СПЗЛ), оскільки він не чутливий до швидкості набігаючого 
потоку заряджених часток плазми, фотоефекту, вторинної емісії, магнітних 
полів тощо.  

Найбільш істотний внесок у похибку СПЗЛ вносить, в першу чергу, 
ємність подвійного шару, що утворюється біля його електродів, занурених у 
плазму, і іонний струм. Результативне його врахування в традиційних 
алгоритмах вимагає великих значень аналізуючих напруг, що можуть 
призвести до порушення фізичних процесів у плазмі і росту часу аналізу 
ВАХ [1]. 

Зроблено аналіз стану і методів обробки зондових характеристик 
датчиків параметрів плазми, на базі якоих використовується симетричний 
подвійний зонд Ленгмюра [2, 3], і розроблено метод їхньої обробки, 
інваріантний до зміни іонного струму, що виключає джерело основної 
похибки визначення параметрів плазми — іонний струм. 
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